Hy—2oz/—)LE% ) Dk NS

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

[E%3I B8Y]
HRPWELDT) =27z /—ILDEESSIUVT)— 7 /—)LEEREICEE DS
EBEMENEBEIERERNAATOR I DOREREMERET H (B hBKIRIEE
ERMTMREES D/ — LR EICET 2B ERE T HERR—UT4+ (k)
NAFRREL. ZOEELLEBIET,
€:3:9
2010%2H1:
JY—27x/— )-SR/ —)LEEEER MRS (GPHE) #5%1L,
2010438 ~20114%3A8:
NEDOZ7RAY I HOMN G =20z /— )L RUChERERELI=T)—2Tz/—)L
IR ELE (CRAHh A E BB MBI R 1FEE,

2011458 ~201343A:
[J) =20z /—ILRUOINZFREELI=T)—2 Tz /—)LEREREICEH S
HEBREMRARI1ZER,

201445R:

R EEEEKREREEZZ T TCCPHEENEREMICHE/HIZET,

‘NEDOEFREA Fr—FZEEEFIR., /A /OYLT S5~ (500L R GFE) #EXF 7.
20154

G)—o2x/—ILYOTILORFRRNEESH (EMEM) RV

EEA—ISAADIRETFE,




vs I{A

HY)—2ox/—)VEEE

DI ¥MT7/—ILER

(A= /—)VEREX

AR akls
(Z)A—2X)

CH,OH

OH

O HOH,C _ 0. OH HOH,C , O~ _OH

OH
OH
OH

HO

OH

OH OH

CS(

C6(4ILa—R%)

FIE/—R%E

E ik
A
= TEE| R eRil)

NATOoeR

—
30-33°C

o

2x/—J)L

(B)BREDIEMN T/ —IVEFEE(DAVE)

JaELy

H,C=CH—CH,

+

—EHE

@
EMWE A

- FIY R
&

ﬁ

HCI, AICI,

Q% A

| —_EBH
I 0,

(200-250°C)

CH,

CH; (80-130°C)

9 4

~

~

| =EH
QC—O—OH —
I H,SO,

Wi <400

O
[

CH,

CH, (60-90°C)

A INARO
IN—FFHAF

+

J2xz/—)L




2B THEIzLD RIT&®
7“ U _?/71/_)[/5552&% e e

NAATARRIZEY, T =T /= VS 2B EDRADEE 28

Jx/— LA S SO TR E Dl = 1%

(INAATAERISEKET)—2 I/ — )V EFIEHalgEE S T=1)

B D DEIEE R TS, [2 BT 228

EIERTE FE2ERTIIE

B IEERERTOER One step E#ABERRE
_ HiALIE jﬁ
‘@I HE{E (C;E,Cg:ﬁﬁ) | 2xz/—=)L ‘uﬁ [E IR - & &

4-ERFOFD 4-EFOFY
RO T—p e RO T—F |
(4HBA) (4HBA)




1907 LA - R—=H 5/ MET
L&Y RSN, HFTHNH

THEDLUSNDRERHEY. ATH
CEREINTTSIRFYY,
Jx/—)LiE0E
Ehf:mmﬁs AN

Iz /—I)ViiEA AL S &

® BEEA®E:
7x/— Vi3 RE R e ¥ ¥ : T
TER7/—Ii0E | |
O $ /IR )
A B8 L
FREH M SEREBHY =
® B IR E R R

\ EHE-S2A7z/—I 05

s

EXIz/—ILABRALShEH G5

@ RYH—RR—lE:
HERE, ETHE. OAME. ERME,
HHER. AMEHLR. COEDTIRY,
- OBHSAE

® TRF VIR
EREAEH, FNEI—T0, REEO
FB/EH AL L BFHBE AR,
TR R ARER R

\\




	スライド番号 1
	CO2分離・回収技術の開発
	化学吸収液の開発
	化学吸収液の商業化
	固体吸収材の材料開発（1/2）
	固体吸収材の材料開発（2/2）�システムレベルの性能評価
	固体吸収材の実用化に向けた研究開発計画
	次世代型膜モジュールの技術研究開発
	次世代型膜モジュールの技術研究開発
	次世代型膜モジュールの技術研究開発
	水素エネルギー社会の概念
	水素分離膜・メンブレンリアクター開発
	CO2貯留技術の開発
	光ファイバー技術の概要
	既存の分布式センサーとの比較
	CO2圧入区間の温度・歪み計測結果　
	光ファイバーの応用展開
	RITEバイオプロセスの概念図
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23

